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) Elektronenstrahlerzeugungssystem.

@ Bei einem Elektronenstrahierzeugungssystem ¥iir eine
In-Line Farbbildréhre, wird zur Erzielung weitgehender
Seibstkonvergenz der Elektronenstrahlen ein inhomogenes
elektromagnetisches Ablenkfeld verwendet, dessen Einflul
aufdie Fokussierungdurch nicht drehsymmetrische Hilfselek-
troden (4), denen eine strahlauslenkungsabhéngige Hilfs-
spannung zugefiihrt wird, korrigiert wird.

Die nicht ‘drehsymmetrischen Hilfselektroden (4) zur
strahlauslenkungsabhéngigen Korrektur der Fokussierung
sind zwischen Wehneitelektroden (2) und Hauptlinse (5,6)
angeordnet und die Elektronenstrahibeeinflussenden Teile
{4a) der Hilfselektrode (4) sind symmetrisch zur vertikalen und
zur horizontalen Achse des Systems ausgebildet.
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Die Erfindung betrifft ein Elektronenstrahlerzeugungssyster
fir eine In-Line Farbbildrdhre, bei der zur Erzielung weit-
gehender Selbstkonvergenz der Elektronenstrahlen ein inhome-
genes elektromagnetisches Ablenkfeld verwendet wird.

Selbstkonvergierende Ablenksysteme von In-Line Farbbildrdhren

haben die Eigenschaft eines sehr stark inhomogenen

horizontalen Ablenkfeldes. Dies fiuhrt dazu, daB der in der
Bildmitte kreisrunde Elektronenstrahl am linken und rechten

Bildrand in horizontaler Richtung elliptisch auseinanderge-
zogen wird.

Um dem entgegequq;wirken, wurden Elektronenstrahlen erzeugt,
die in Bildmitte in vertikaler Richtung elliptisch leicht
auseinandergezogen sind, so dapf sich die horizontale ellip-
tische Ausdehnung am Bildrand verringert.

Eine weitere Verbesserung der Bildqualit#t kann jedoch er-
reicht werden, wenn die Elektronenstrahlen in Abhingigkeit
von der horizontalen Strahlablenkung derart erzeugt werden,
daf die Verformung des Elektronenstrahls durch die Inhomoge-
nitdt des horizontalen Ablenkfeldes ausgeglichen werden, so -

daf man einen kreisrunden Elektronenstrahl praktisch iiber
den ganzen Bildschirm erh&lt.

Aus der DE-0S 27 29 932 ist eine Anordnung mit einer astig-
matischen Elektronenlinse bekannt, die mit zus#Htzlicher FElek-
troden versehen ist, denen ein strahlablenkungsabh&ngiges
Potential zur Steuerung des Astigmatismus zugefilhrt werden
kann. Diese zusitzlichen Flektroden liegen im Bereich hoher
Spannungen und an einer Stelle mit wenig Platz. Auch sind
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die erforderlichen Offnungen in einer der Elektronen-

linsenelektroden St&rungen durch Ladungen am Rbhrenhals kaur
c

auszuschliebken.

‘

Eufgabe der Erfindung ist es, ein Elektronenstrahlerzeugungs-
das eine steuerbare astigmatische Ziekironern-
siranifeormung srmigllicht, cohne im Bereich der Hauptelertroner-

_inze liegence, zusatzliche Elektroden zu erfordern.

Geltst wird die Aufgabe, indem im Elektronenstrahlerzeugungs-
system zwischen der Wehneltelektrode und den Elektroden der
Hauptlinse eine weitere zur Strahlachse nicht drehsymmetrische
Hilfselektrode angeordnet ist, der eine strahlauslenkungsab-
hingige Hilfsspannung zugefihrt wird.
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Jorteil der Erfindung ist, daf die erfindungsgemsife Hilfs-

elektrode sich auch ohne wesentlich Verlinderungen an beste-
nenden Systemen in diesen unterbringen 148t und auch keine

wesentlichen Arbeitsginge an anderen Elektroden, die diese

in ihrer Form gef&hrden kdnnten, erfordert.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindiung sieht vor, die
strahlbeeinflussenden Teile der Hilfselektrode symmetrisch
zur vertikalen und zur horizontalen Achse des Systems auszu-
tilden.

Eesonders einfach in der Gestaltung wird die Hilfselektrode,
wenn sie im wesentlichen durch eine senkrecht zur Strahl=
achse angeordnete Scheibe getildet wird, die eine rechteckige
8ffnung um die Strahlachse aufweist und deren l#nger Seite
der Cffnung parallel zur horizontalen Systemachse ausgebildet
ist.
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Eine besonders vorteilhafte Befestigung der Hilfselektrode
ergibt sich, wenn diese mittels eines Isolierteils an einer

anderen Elektrode des Elektronenstrahlerzeugungssystems
befestigt ist.

Weiltere Einzelheiten der Erfindung werden in der folgenden
Beschreibung eines Ausfilhrungsbeispiels und inden zugehdr-
igen Zeichnungen gegeben. Es zeigen

Fig. 1 Ein stark schematisiertes

Elektronenstrahlerzeugungssystem

Fig. 2 Eine Einsicht in das System
aus Fig. 1 in der Ebene A-A

Fig. 3 Einen Schnitt durch die Hilfs-
elektrode und eine benachbarte
Elektrode

Fig. 1 stellt stark schematisiert ein typisches Elektronen-
strahlerzeugungssystem mit einer erfindungsgemifen Hilfs-
elektrode 4 dar. Es werden weiter gezeigt: die Kathode 1,
die Wehneltelektrode 2, das Schirmgitter 3 und die Fokus-
sier-Elektrode 5, die zusammen mit der Anode 6 die Haupt-
linse bildet. In ihren fur'die Wirkungsweise wesentlichen
Teilen, sind alle Elektroden, bis auf die Hilfselektrode 4,
rotationssymmetrisch aufgebaut. Die Hilfselektrode 4, die
zwischen Schirmgitter 3 und der Fokussierelektrode 5 ange-
ordnet ist, testeht aus einer zur Strahlachse senkrechten
Scheibe, die, wie Fig. 2 erkennen 1#8t, in der Mitte im
Bereich des Elektronenstrahls eine rechteckige Offnung lda
aufweist, die symmetrisch zur horizontalen-und vertikalen

Systemrichtung ausgefiihrt ist. Man erkennt, daB praktisch nur jio

Sy



p)
€

-
‘0
N
N

.. indre-E.Viller 16-5

langen Seiten der rechteckigen Cffnung der Eilfselektrode 4
eine Wirkung auf den Elektronenstrahl haben kdnnen, da nur
sie zu ihm genligend nzhe liegen. Filir die Gestaltung der
Filfselekirode U gitt es an sich zahlreiche Gestaltungsmbg-

ichkeiten, wie beispielsweise édie Uffnung la elliptisch
auszufﬁhren, oder die langen Seiten des Rechtecks der Uffnung
zu. verlingern, derart, daR die Hilfselektrode nur noch aus

zwel Kreisabschnitten besteht.

In Fig; 3 wird gezeipgt, wie die Hilfselektrode ! durch Iso-
izl 7 von dem Schirmgitter 3 beabstandet

wird. Auch hier sel noch eine weitere der vielen Ausfiihrungs-
m&glicrkeiten genannt, die darin besteht die Hilfselektrode 4
curch Aufdampfen auf den Isclator 7 herzustellen.

Nicht geeignet zur Erfillung der erfindungsgemifenr Aufgabe
sind Elektrodenancordnungen, die in ihrer Strahlbeeinflussung
neben der nicht drehsymmetrischen XKomponente noch eine nen-
nenswerte drehsymmetrische Wirkung auf den Elektronenstrahil
ausiiben. Bei solchen)Anordnungen, wie sie beispielsweise

mit zwel elektrisch fest miteinander verbundenen Elektroden
aus der DE-AS 21 1l 310 bekannt sind, wiirde bei Anlegen eines
strahlablenkungsabhingigen Potentials auch eine zus#tzliche
unerwiinschte drehsymmetrisch Defokussierung des Elektronen-
strahls eintreten.
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ektronenstrahlerzeugungssystem

Anspriche:

AR

M

Elektronenstrahlerzeugungssystem flr eine In-Line Farb-
bildr6hre, bei der zur Erzielung weitgehender Selbstkon-
vergenz der Elektronenstrahlen ein inhomogenes elektro-
magnetisches Ablenkfeld verwendet wird,

dadurch gekennzeichnet, daf im Elektronenstrzhle

system zwischer der Wehneltelektr:de und den Ele

rzeugungs-
Ktroden
cer Hauptlinse eine weitere zur Strahlachse nicht drensym-
metrische Hilfselektrode angeordnet ist, der eine strahl-
auslenkungsabhdngige Hilfsspannung zugeflihrt wird.

Elektronenstrahlerzeugungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dai die strahlbeeinflussenden Teile der Hilfselektrode
symmetrisch zur vertikalen und zur horizontalen Achse
des Systems ausgebildet sind.

Elektronenstrahlerzeugungssystem nach Anspruclh Z,
azdurch gekennzeichnet, daf die Hilfselektrode ix wesent-

lichen durch eine senkrecht zur Strahlachse angeordnete

Scheibe gebildet wird, die eine rechteckige Offnung um

Di/Sam

/.

9



p)
D
-
‘O
(\S]
N

W.Andre-H.M{iller 16-5

die Strahlachse aufweist und deren lingereSeite der 8ff-

nung parallel zur horizontalen Systemachse ausgebildet
ist.

4, Elektronenstrahlerzeugungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daf die Eilfselektrode mittels
eines Isolierteils an einer anderen Elektrode des Flek-

tronenstrahlerzeugungssystems befestigt ist.
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